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ZARZADZENIE Nr 14 PREZESA RADY MINISTROW

z dnia 5 lutego 1979 r.

w sprawie utworzenia Instytutu Technologii Materialéw Elektronicznych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego
1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1975 r.
Nr 17, poz. 41) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. 1. Tworzy sie Instytut Technologii Materialow
Elektronicznych, zwany dalej ,Instytutem*,

2. Instytut powstaje w drodze przeksztalcenia oérod-
ka badawczo-rozwojowego pod nazwa Odrodek Naukowo-
Produkcyjny Materialow Polprzewodnikowych.

§ 2. Nadzor nad Instytutem sprawuje Minister Prze-
myshu Masgynowego.

§ 3. 1. Siedzibg Instytutu jest miasto stoleczne War-
szawa.
2. Instytut moze, za zgodg Ministra Przemystu Ma-

szynowego, tworzy¢ oddzialy poza swoly siedzibg,
§ 4. 1. Przedmiotem dzialania Insiyiutu jest prowa-
dzenie prac nauvkowo-badawezych 1 rozwojowych oraz

wdrozen w sprawach materiatlow elekironicznych, w szcze-
golnoscl prac 1 wdrozen dotyczacych technologii otrzymy-
wania, obrobki i efektywnego wykorzystania tych mate-
rialébw na potrzeby elektronizacji.

2.

wymi

instytut wspdtdziala z innymi instytucjami nauko-
prowadrgecymi prace nad muterialami elektronicz-
nymi oraz wykounuje zadania zwig«ane z tworzeniem bazy
malerialowej na potrzeby przemyslu elektronicznego.

§ 5. Szczepolowy zakrves dzialania Instytutu i jego
organtw okresla statut nadany przez Ministra Przemystu
Maszynowego.

§ 6. Instytut. przejmuje majgiek oraz prawa i zobo-
wigeania = Osrodka Naukowo-Produkeyjnego Materialéw
Pdélprzewodnikowych.

§

nla.

-

7. - Zarvg lzenie wchodzi- w Zycie z dniem oglosze-
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